ETIII NH Implant Sistemi HiossEN

11° Morse Konik Internal hex baglantiya sahip kemik seviyesi.

Ustun ilk stabilite saglayan burgu tipi yiv yapisina sahip yar konik gévde.
Yumusak Kemikte, implant yolunun duzeltimesini kolaylastiran ve
self-tapping yapisi ile basglangig stabilitesini artiran dar yivler.

Biyo-Emilebilir Apatit Nano Teknolojisi, Yiizeyin Implanttan Ayrilmasini Onler
Nano yuzey kemigin yeniden iyilesmesini saglayarak tedavi i
sUrecinde yUzeyin implanttan ayrimasini énler.

Yazey kani absorbe ettikten sonrg, implant dogrudan kemikle

osseointegrasyon saglar ve uzun vadeli stabiliteyi glvence altina alir.

Nano-Teknoloji, Tiim Kemik Tiplerinde implantasyonu Miimkiin Kilar

10 nm veya daha ince biyo-emilebilir apatit ylzey, asin tork nedeniyle o)
etkilenmez ve ylzey implanttan ayrilmaz. Implant tim

kemik tiplerine yerlestirilebilir.
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]..50 Mini

Morse v 2.8mm

Tapere Q 2.5mm 3.1mm
Regular Dm—] Regular 3.7mm

Apical
Diameter

85(10[115|13

Q Regular

> 6/78.5/10(115|13

Length

T i Regular

Hex Hex 2.1 Hex 2.5
Agresif Burgu Yivler SUper hidrofilik 6zellige sahip, biyo-emilebilir F F3.5 F4.0 F4.5 F5.0
nano ylzey teknolojisi, osseointegrasyonu
hizlandirarak — kemik  iyilesme  sUrecini m
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6mm (Short) - = = ET3R5006
7mm - ET3R4007  ET3R4507  ET3R5007
8.5mm ET3M3508 | ET3R4008  ET3R4508  ET3R5008
10mm ET3M3510 = ET3R4010  ET3R4510  ET3R5010
11.5mm ET3M3511 | ET3R4011  ET3R4511  ET3R501L
Geleneksel 13mm ET3M3513 | ET3R4013  ET3R4513  ET3R5013

Apikal Kesici Kenar

Ylzey




